第7回ＭＣＦコンソーシアム
日  時：2010年6月17日（木）　13：00～17：00
場  所：由利本荘産学共同研究センター2F
（〒015-0051　秋田県由利本荘市川口字大覚182番地 電話番号： 0184-22-3488）
アクセス方法はhttp://www.hy-sangaku.or.jp/をご参照ください
主　催：日本実験力学会　流体機能化分科会，MCFコンソーシアム
会  費：無料（ただし懇親会参加の場合3000円）
プログラム：

13：00～13：10　開会挨拶

13：10～14：00　パルス磁場を用いたMCF平面研磨について
西田　均（富山高等専門学校）

14：00～14：50　磁気研磨のマーケティングと市場へのアプローチ
松尾良夫（FDK（株））

（休憩）

15：00～15：50　ダイナミック磁場作用下MCFの挙動と鏡面研磨に応用した時の
基礎加工特性

呉　勇波（秋田県立大学）
15：50～16：40　MCFゴムと量子力学，機能性流体と未来のエネルギーについて

島田邦雄（福島大学）

16：40～17：00　技術紹介：インジェクションタンクによる研磨
加藤次郎（（有）ベイクルーズ，ワールドバルブ（株））

（講演終了後，希望者のみ秋田県立大学先端・マイクロ加工実験室へ移動：徒歩6
分程度）

17：25～18：10　実験室見学：呉，林，藤本

（MCF研磨，超音波援用加工，マイクロ非球面研磨などの関連加工・測定装置）

（見学終了後，講演会場に戻る）

18：30～20：00　懇親会（立食パーティー形式）

申込方法：直接会場にお越しください
　（講演会参加は無料．ただし，懇親会参加（会費：3000円）の場合はその準備のため，6月8日までに下記問合せ先へご一報ください．）
問合せ先：流体機能化分科会幹事　島田邦雄（福島大学）
　　　　　E-mail: shimadakun@sss.fukushima-u.ac.jp
　　　　　Tel&Fax: 024-548-5214
